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一、 目    的： 定義 N&K1500 薄膜厚度量測系統操作規範，以確保操作品質。 

 

二、 範    圍：適用於 N&K1500 薄膜厚度量測系統 

 

三、 權    責： 

1. 組織權責：工程師負責制定及修改規範。 

2. 執行人員資格：經過 N&K1500 薄膜厚度量測系統考核通過之人員。 

  

四、 名詞定義：無 

    

五、 相關文件：無 

             

六、標準作業程序： 

 1.進入 MES 刷開機台。 

 2.將 8 吋 Baseline wafer 放入 stage 
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 3.打開 vaccum.  

 

 

 

 

 

 

 4. 到 Library 中將 Size 選為 8inch(載台尺吋)，再按 associate. 
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5.再到 mapping 選項中確認 8” 是否勾選 

6.執行 Baseline. 
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 7.Baseline Total value 必須小於等於 0.20%才算合格. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 將 Baseline wafer 移出，放入待測物 
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9.使用 mapping 點選所要量測的地方. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.進入 Film structure 使用 RD 法或 Library 中內建程式即可. 
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11. Data Collection and Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. 選擇 Single Measurement or Multiple Point Measurement 再按 START. 
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 13. Key 完 data information,click”ok” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14. 不需存檔，點選 NO 
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15. 量測完 Goodness of fit 至少大於 0.98 以上，量測資料才有準確性. 

16. 假設量測多點，點選統計圖示 
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 17.即可確認多點資料. 

七、應用表單及附件： 

1. 設備考核表 S4-NL01A 

2. 設備點檢表 S4-NL01B 

3. 設備使用記錄表 S4-NL01C 

4. 異常及矯正預防處理單 S4-NL02A 

5. 儀器設備管理卡 S4-NL04B 

 


